
九州大学大学院システム情報科学府附属 
価値創造型半導体人材育成センター 開所式 式次第 

日 時：令和 5 年 8 月 23 日（水）13 時 30 分～14 時 30 分 

会 場：九州大学伊都キャンパス稲盛財団記念館 1 階ホール（オンライン同時開催） 

※記念撮影：開式前、稲盛財団記念館 1 階ホール前エントランスにて撮影

次 第 
1. 開式の辞：開 式 （司会：システム情報科学研究院 佐道 泰造 准教授）

2. 総長挨拶：九州大学 石橋 達朗 総長

3. 来賓祝辞：文部科学省 研究開発局 環境エネルギー課 課長補佐 田村 嘉章 様

4. 来賓祝辞：経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 課長 金指 壽 様

5. 来賓祝辞：一般社団法人 九州半導体・デジタルイノベーション協議会
事務局長 藤井 博信 様 

6. 来賓祝辞：ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社
代表取締役社長 山口 宜洋 様 

7. 来賓祝辞：Japan Advanced Semiconductor Manufacturing 株式会社
取締役社長 堀田 祐一 様（オンライン） 

8. センター長挨拶：九州大学大学院システム情報科学研究院情報エレクトロニクス部門
（兼）価値創造型半導体人材育成センター センター長 金谷 晴一 教授 

   9. テープカット：
（石橋総長・荒殿理事・福田理事・谷口理事・園田理事・金谷センター長・木村副センター長）

10. 閉 式（謝 辞）：システム情報科学府 学府長 村田 純一 教授

以上 


